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Техническая спецификация
Полупроводниковые тензометрические датчики для крепления на опоры силосов и др. емкостей 

Заказчик / Фирма:
_________________________________________________________

Улица /А/я:
_________________________________________________________

Индекс / Город::
_________________________________________________________

Контактное лицо:
______________________

Teл. / Факс:
_____________________

Номер заказа.:
______________________
Число:
_____________________
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	1.
	
	Колличество силосов
	           шт.
	Количество опор под силосом
	            шт.


	2.
	
	Вес содержимого 
	
	Т.
	Плотность
	


	3.
	
	Расположение
	внутри
	
	снаружи
	


	4.
	
	Диаметр силоса
	
	мм



Отметьте крестиком вид опоры и её размеры:

A:
___________мм

B:
___________ мм

C:
___________ мм

D:
___________ мм

T:
___________ мм

Дополнения: 


Если лестницы, трубопроводы или подобные подсоединения существуют, просим Вас   прислать нам материал с показаниями о таковых, фотографиями итд. 

Число:
___________________
Данные составил:__________________________
�











a: 	длина опор: 	________мм��если поперечные стяжки между:�b:				________мм


c:				________мм





Вид опоры и ее размеры:





�





Особенности/замечания:








�


�


�





____________________________________









